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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein 
Verfahren zum Bearbeiten, insbesondere zum Ver- 
dampfen von Proben gemass dem Oberbegriff der un- 
abhangigen Patentanspruche. 

[0002] Zum Verdampf en von in Probegefassen gehal- 
tenen, gelosten Proben ist es bekannt, die Probe im Ge- 
fass zu erhitzen. Zum Heruntersetzen des Siedepunk- 
tes des Losungsmittels ist es bekannt, in dem Probege- 
fass ein Vakuum zu erzeugen. Damit ist Verdampfung 
bei niedrtgeren Temperaturen moglich. 
[0003] Ausserdem ist es bekannt, die Probegefasse 
zu bewegen, urn in der gelosten Probe Wirbel zu erzeu- 
gen. Die Verdamplungsrate des Losungsmittels wird 
dadurch erhoht. 

[0004] Es ist wunschenswert, in einem Verdamp- 
fungsgefass gleichzeitig mehrere unterschiedliche Pro- 
ben bearbeiten zu konnen. 

[0005] Aus der CH 688 987 ist beispielsweise eine 
Reaktionskammer bekannt, in welche mehrere Probe- 
gefasse gleichzeitig hineingestellt werden konnen. Die 
Reaktionskammer kann unter Vakuum gesetzt werden. 
Die Probegefasse werden in ein bewegbares Rack ge- 
setzt, welches uber eine Magnetkuppiung von aussen 
her antreibbar ist. 

[0006] Diese Vorrichtung istabermitdem Nachteil be- 
haftet, dass komplizierte Mechanismen zum Antreiben 
und Erhitzen der in der geschlossenen Kammer gehal- 
tenen Probegefasse vorgesehen werden mussen. 
[0007] Aus der US 5 569 357 ist ebenfalls ein Ver- 
dampfer bekannt, bei welchem in den Probelosungen 
Wirbel erzeugt werden. Auch in dieser Vorrichtung sind 
mehrere Probegefasse in einem gemeinsamen Raum 
angeordnet. 

[0008] Bei alien diesen bekannten Vorrichtungen be- 
steht das Problem, dass sich die Proben in einzelnen 
Probegefassen (welche unterschiedlicher Natur sein 
konnen) uber die Gasphase vermischen konnen. Die 
Reinheit des Endproduktes ist damit nicht mehr gewahr- 
leistet. 

[0009] Es ist deshalb eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, die Nachteile des Bekannten zu vermeiden, 
insbesondere eine Vorrichtung und ein Verfahren zum 
Bearbeiten, insbesondere Verdampf en von Proben zu 
schaffen, welche auf einfache Weise die Bearbeitung, 
insbesondere Verdampfung mehrerer in verschiedenen 
Probegefassen enthaltenen Proben erlaubt. Das Ver- 
fahren und die Vorrichtung sollen eine Vermischung der 
Proben uber die Gasphase wirksam verhindern, sollen 
einfach herstellbar und betreibbar sein und sollen auf 
einfache Weise unterschiedlichen Erfordernissen an- 
passbar sein. 

[0010] Erfindungsgemass werden diese Aufgaben 
mit einer Vorrichtung und mit einem Verfahren gemass 
den Merkmalen des kennzeichnenden Teils der unab- 
hangigen Patentanspruche gelost. 
[0011] Die Vorrichtung mit den Merkmalen der Erfin- 



dung dient zum Bearbeiten von Proben, welche in Pro- 
begefassen enthalten sind. Die Probegefasse weisen 
wentgstens eine Einfulloffnung auf, durch welche die 
Probe in das Probegefass eingegeben werden kann. 
5 Insbesondere dient die Vorrichtung zum Verdampfen 
der Proben. 

[0012] Die Vorrichtung weist Haltemittel zum gletch- 
zeitigen Halten von mehreren Probegefassen auf. Die 
Haltemittel sind typischerweise als Rack ausgebildet. 
10 Die Oblicherweise etwa zylindrischen Probegefassen 
(unten geschlossene Rohrchen) werden in das Rack 
gestellt 

[0013] Die Vorrichtung weist ausserdem optionale 
Heizmittel zum Erwarmen der in den Probegefassen 

75 enthaltenen Probe auf. Die Heizmittel bestehen typi- 
scherweise aus einer normalen Heizplatte. Bei be- 
stimmten Losungsmittel mit niedrigem Siedepunkt ist ei- 
ne Heizung nicht notwendig. Verdampfung erfolgt allei- 
ne aufgrund des Unterdrucks. 

20 [0014] Die Vorrichtung ist ausserdem mit Mitteln zum 
Erzeugen eines Unterdrucks versehen. Grundsatzlich 
sind alls Mittel geeignet, welche einen ausreichend ho- 
hen Unterdruck erzeugen konnen. Hier und im Folgen- 
den werden unter dem Begriff Vakuumpumpe jegliche 

25 Mittel verstanden, welche einen solchen Unterdruck er- 
zeugen konnen. 

[0015] Erfindungsgemass weist die Vorrichtung Ver- 
bindungsmittel auf, mittels welchen die Probegefasse 
einzeln oder in Gruppen gasdicht mit einem Anschluss 
30 der Vakuumpumpe verbindbar und dadurch evakuierbar 
sind. Diese Ausbildung der Verbindungsmittel weist 
mehrere Vorteile auf. 

[0016] Erstens kann durch die gasdichte Verbindung 
der Probegefasse mit der Vakuumpumpe eine Vermi- 

35 schung der Proben uber die Gasphase verhindert wer- 
den. Die Probegefasse sind im Prinzip geschlossen und 
kommunizieren direkt mit der Vakuumpumpe. 
[001 7] Zweitens sind das Rack und die Probegefasse 
direkt zuganglich sind. Da diese nicht in einem ge- 

40 schlossenen Raum angeordnet sind, ist es moglich, die- 
se direkt zu heizen oder anzutreiben. 
[0018] In einem besonders bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiel weist die Vorrichtung Antriebsmittel zum 
Erzeugen einer Vortexbewegung auf (unter Vortexbe- 

45 wegung wird eine Bewegung verstanden, welche in den 
Probegefassen die erwunschten Wirbel erzeugt). Die 
Verbindungsmittel sind dabei gleichzeitig derart ausge- 
bildet, dass die Haltemittel und die Probegefasse unab- 
hangig von der Vakuumpumpe bewegbar sind. Insbe- 

50 sondere weisen die Verbindungsmittel flexible Kompo- 
nenten auf. 

[0019] In einem weiteren besonders einfachen Aus- 
fuhrungsbeispiel weisen die Verbindungsmittel wenig- 
stens eine Verbindungsplatte auf. Die Verbindungsplat- 
55 te ist dichtend auf die Einf ulloffnungen der Probegefas- 
se aufpressbar. Weil in den Probegefassen Unterdruck 
herrscht, sind keine besonderen Vorkehrungen zum 
Aufpressen der Verbindungsplatte notig. Die Verbin- 
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dungsplatte wird dichtend angesaugt. Die Verbindungs- 
platte ist mit Verbindungswegen versehen, welche zum 
Verbinden der Einfulloffnungen mit einem Anschluss 
der Vakuumpumpe dienen. Damit eine dichtende Ver- 
bindung gewahrleistet ist, sind zwischen der Verbin- 5 
dungsplatte und den Einfulloff nungen der Probegefasse 
vorteilhaft Dichtmittel angeordnet. Die Dichtmittel kon- 
nen auswechselbar sein. Kontaminierte Dichtungen 
konnen auf diese Weise einfach ausgetauscht werden. 
[0020] Die Verbindungsplatte kann insbesondere 10 
Langskanale aufweisen, welche sich von der den Pro- 
begefassen zuwendbaren Unterseite der Verbindungs- 
platte etwa rechtwinklig zur Unterseite erstrecken. Die 
Langskanale sind fluchtend auf die Einfulloffnungen 
aufsetzbar. 15 
[0021] Die Langskanale sind uber die Verbindungs- 
wege mit dem Anschluss der Vakuumpumpe verbind- 
bar. Durch einfach es Aufsetzen der Verbindungsplatte 
auf die Einfulloffnungen der Probegefasse werden die- 
se gasdicht mit der Vakuumpumpe verbunden. Eine 20 
Vermischung der Proben uber die Gasphase ausser- 
halb der Probegefasse ist damit wirkungsvoll vermie- 
den. 

[0022] In einem besonders einfachem Ausfuhrungs- 
beispiel erstrecken sich die Langskanale quer durch die 2S 
Verbindungsplatte, dass heisst bis an die der Unterseite 
der Verbindungsplatte abgewandte Oberseite. Die Ver- 
bindungswege in der Verbindungsplatte sind dabei 
durch Vertiefungen an der Oberseite gebildet. Die Ver- 
tiefungen kommunizieren mit den Langskanalen. Durch 30 
Verbindung der Langskanale mit dem Anschluss der 
kuurnpumpe kann eine gasdichte Verbindung zwischen 
Vakuumpumpe und den Probegefassen hergestellt wer- 
den. Vorteilhaft wird dabei das Niveau der Austrfttsdff- 
nung derart gewahlt, dass es oberhalb des Niveau der 35 
Vertiefungen liegt. Auf diese Weise werden Schikanen 
gebildet, welche ein ROckfliessen von kondensierter 
FlOssigkeit in die Probegefasse vermeiden. Eine Cross- 
Contamination wird damit vermieden. 
[0023] Die Verbindungsplatte kann eine mit den Sam- 4° 
melkanalen kommunizierende Anschlussoffnung auf- 
weisen, welche mit dem Anschluss der Vakuumpumpe 
verbunden oder verbindbar ist Die Verbindungsplatte 
dient also dazu, dem Anschluss der Nfakuurnpumpe mit 
den verschiedenen Probegefassen zu verbinden. Je 45 
nach Grosse und Anzahl der Probegefasse konnen un- 
terschiedliche Haltevorrichtungen (d.h. Racks) und da- 
zu passende Verbindungsplatten vorgesehen werden. 
[0024] Eine besonders einfache Konstruktion ergibt 
sich, wenn die Sammelkanale an der Oberseite der Ver- 50 
bindungsplatte angeordnet sind und nach oben offen 
sind. Die Abdichtung ergibt sich durch Aufsetzen einer 
Abdichtplatte. Zwischen der Abdichtplatte und der Ver- 
bindungsplatte kann ausserdem entlang deren Rand ei- 
ne Dichtung eingesetzt sein. 55 
[0025] Die Abdichtplatte ist vorzugsweise aus Glas 
gefertigt. Zum Vermeiden einer fruhzeitigen Kondensa- 
tion der Losungsmittel an der Abdichtplatte kann diese 



oderauch die Verbindungsplatte beheizbar ausgebildet 
sein. 

[0026] Die Abdichtplatte und/oder die Verbindungs- 
platte konnen ausserdem Ausrichtmittel zum Zentrieren 
und Festhalten der Verbindungsplatte bezogen auf die 
Haltemittel aufweisen. 

[0027] Das vorstehend beschriebene Ausfuhrungs- 
beispiel der Verb indungsmittel ist besonders bevorzugt. 
Der Anschluss der Vakuumpumpe kann beispielsweise 
uber einen oder mehrere flexible Schlauche mit den An- 
schlussoffnungen an der oder den Verbindungsplatten 
verbunden sein. 

[0028] Selbstverstandlich sind auch andere Verbin- 
dungsmittel denkbar. Anstelle von an der Oberflache 
der Verbindungsplatte angeordneten Vertiefungen kon- 
nen Bohrungen im Inneren einer Verbindungsplatte vor- 
gesehen sein. In diesem Fall kann aul eine Abdichtplat- 
te verzichtet werden. 

[0029] Schiiesslich ist es auch denkbar, jedes der 
Probegefasse direkt uber einen Schlauch mit der \foku- 
umpumpe zu verbinden. 

[0030] Vorteilhaft sind die Haltemittel und/oder die 
Verbindungsmittel einer unterschiedlichen Zahl und 
Grosse der Probegefasse anpassbar. Insbesondere 
konnen die Haltemittel und/oder die Verbindungsmittel 
je nach Grosse und Zahl der eingesetzten Probegefas- 
se ausgetauscht werden. 

[0031] In dem erfindungsgemassen Verfahren zum 
Bearbeiten, insbesondere zum Verdampfen von in Pro- 
begefassen gehaltenen Proben wird vorzugsweise eine 
Vorrichtung wie voranstehend beschrieben eingesetzt. 
Die Proben in den Probegefassen werden vorteilhaft er- 
hrtzt und die Probegefasse werden zum Erzeugen einer 
Vortexbewegung vorzugsweise gleichzeitig bewegt. Die 
Probegefasse werden einzeln oder in Gruppen evaku- 
iert. Dabei wird der Druck ausserhalb der Probegefasse 
nicht verandert, verbleibt typischerweise auf Umge- 
bungsdruck. 

[0032] Die Erfindung wird im Folgenden in Ausluh- 
rungsbeispielen und anhand der Zeichnungen naher er- 
lautert. Es zeigen: 

Figur t eine schematische Darstellung einer erfin- 
dungsgemassen Vorrichtung, 

Figur 2 eine schematische Darstellung eines alter- 
nativen Ausfuhrungsbeispiels mit einer re- 
duzierten Anzahl an Probegefassen, 

Figur 3 eine perspektivische Darstellung der Verbin- 
dungsmittel und der Haltemittel in einer Ex- 
plosionsdarstellung, 

Figur 4 eine perspektivische Darstellung der dich- 
tend auf die Probegefasse ausgesetzte Ver- 
bindungsplatte, 

Figur 5 eine Draufsicht auf ein Ausfuhrungsbeispiel 
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einer Verbindungsplatte, 

Figur6 einen Querschnitt durch die Verbindungs- 
platte gemass Figur 5 

Figur 7 eine schematische Darstellung der gesam- 
ten Vorrichtung und 

Figur 8 eine schematische Darstellung der Antriebs- 
vorrichtung. 

[0033] In Figur 1 sind die fur die Erfindung wesentli- 
chen Komponenten einer Vorrichtung 1 zum Verdamp- 
fen von Proben gezeigt. Die Vorrichtung 1 besteht im 
wesentlichen aus einem Gehause 29. in dem Gehause 
29 sind Haltemittel in der Form eines Rack 2 vorgese- 
hen. In das Rack 2 sind Probegefasse 20 einsetzbar. 
Das Rack 2 ist typischerweise aus Aluminium gefertigt. 
Die Probegefasse 20 bestehen typischerweise aus un- 
ten geschlossenen Glasrohrchen oder Kunststoffrohr- 
chen. 

[0034] Das Rack 2 ist auf eine Heizptatte 3 (in Figur 
1 versteckt) gestellt, wodurch die in den Probegefassen 
20 befindliche Probe erhitztwerden kann. Die Heizplatte 
ist uber einen Motor 22 in Bewegung versetzbar, sodass 
in den Probegefassen eine Vortexbewegung der Probe 
erzeugt wird. 

[0035] Zum Herabsetzen des Siedepunktes des L6- 
sungsmittels der Probe wird im Innern der Probegefas- 
se 20 ein Unterdruck erzeugt werden. 
[0036] Dazu ist eine Verbindungsplatte 6 vorgesehen, 
welche dichtend auf die Einfulloffnung 21 der Probege- 
fasse 20 aufsetzbar ist. In der Verbindungsplatte 6 (sie- 
he Figuren 3 und 4) sind Verbindungskanale (Langska- 
nale 10, Vertiefung 11) vorgesehen. Uber die Verbin- 
dungskanale und einen flexiblen Schlauch 7 ist das In- 
nere der Probegefasse 20 mit einer in Figur 1 nicht dar- 
gestellten Vakuumpumpe 4 verbunden oder verbindbar. 
Der Schlauch 7 wird zuerst in einen Kondensator ge- 
fuhrt, wo das verdampfte Ldsungsmittel kondensiert 
wird (in Figur 1 ebenfalls nicht gezeigt). 
[0037] In Figur 1 ist ein Ausfuhrungsbeispiel gezeigt, 
in welchem zwei Verbindungsplatten 6 vorgesehen 
sind. Das Rack dient zur Aulnahme von acht mal zwolf 
Probegefassen. Je eine Verbindungsplatte ist auf 48 
Probegefasse 20 einsetzbar. 

[0038] Die Vorrichtung 1 ist ausserdem mit einer 
schwenkbaren Haube 25 versehen, welche zum Schutz 
wan rend dem Betrieb geschlossen werden kann. 
[0039] Figur 2 zeigt die Vorrichtung 1, gemass Figur 
1 mit einem Rack 2 und einer Verbindungsplatte 6, wel- 
che einer kleineren Anzahl grosserer Probegefasse an- 
gepasst ist. In Figur 2 sind sechs Probegefasse 20 ge- 
zeigt. Die Probegefasse 20 sind mit der Vakuumpumpe 
dichtend uber eine Verbindungsplatte 6 und betspiels- 
weise uber drei Verbindungsschlauche 7 verbunden. 
[0040] Im Ubrigen entspricht das Ausfuhrungsbei- 
spiel gemass Figur 2 dem Beispiel gemass Figur 1. 



[0041] Figur 3 zeigt in einer Explosionsdarstellung 
schematisch das Rack 2 und die aus der Verbindungs- 
platte 6 und einer Abdichtplatte 8 bestehenden Verbin- 
dungsmittel. 

5 [0042] Das Rack 2 ist aus einem Block 30 aus Alumi- 
nium geformt, in welchen zylindrische Locher 31 zur 
Aufnahme der Probegefasse vorgesehen sind. 
[0043] Auf die in die Locher 31 eingesetzten Probe- 
gefasse 22 ist dichtend die Verbindungsplatte 6 aufsetz- 
bar. Die Verbindungsplatte 6 ist mit Langskanalen 10 
versehen, die sich von der den Probegefassen zuwend- 
baren Unterseite 14 durch die Verbindungsplatte 6 er- 
strecken. Die Anordnung und Zahl der Langskanale 10 
ist so gewahlt, dass diese fluchtend auf die Einfulloff- 
nungen 21 der Probegefasse 21 aufsetzbar sind. 
[0044] Aut der Oberseite 13 der Verbindungsplatte 6 
sind Sammelkanale in der Form von Vertiefungen 11 an- 
geordnet. Die Vertiefungen 11 erstrecken sich von den 
Langskanalen 10 und verbinden diese miteinander und 
mit einer gestrichert dargestellten Anschlussoffnung 9. 
Die Anschlussoffnung 9 ist mit der Vakuumpumpe 4 
(siehe Darstellung in Figur 7) verbindbar. 
[0045] Auf die Oberseite 13 der Verbindungsplatte 6 
ist eine Abdichtplatte 8 dichtend aufsetzbar. Damit wer- 
den die Vertiefungen 11 nach oben hin abgedichtet und 
bilden Sammelkanale. 

[0046] Die Abdichtplatte 8 ist ausserdem mit Offnun- 
gen 15 versehen, welche mit entsprechenden Offnun- 
gen in der Verbindungsplatte 6 fluchten und welche zum 
Ausrichten und Befestigen der Abdichtplatte 8 und der 
Verbindungsplatte 6 in Bezug auf das Rack 2 dienen. 
[0047] In Figur 4 ist die dichtend auf die Einfulloffnun- 
gen 21 der Probegefasse 20 angesaugte Verbindungs- 
platte 6 gezeigt. Die Abdichtplatte 8 ist auf die Oberseite 
13 der Verbindungsplatte 6 aufgelegt. 
[0048] Die Abdichtplatte 8 ist ausserdem mit nicht 
dargestellten Heizmitteln, beispielsweise Heizdrahten 
oder einer aufgedampften Metallschicht, versehen, wel- 
che zum Vermeiden einer Kondensation der verdampf- 
ten Ldsungsmittel an der Innenseite der Abdichtplatte 
dient. 

[0049] Die Verbindungsplatte 6 ist typischerweise aus 
beschichtetem Aluminium gefertigt. Die Abdichtplatte 8 
besteht aus Glas. 

[0050] In Figur 5 ist eine Draufsicht auf die Verbin- 
dungsplatte 6 gezeigt. Die Langskanale 10 erstrecken 
sich von der Unterseite 14 quer durch die Verbindungs- 
platte 6 bis an deren Oberseite 13. Vertiefungen 11 ver- 
binden die Langskanale 10 miteinander und mit der An- 
schlussoffnung 9. 

[0051] In Figur 6 ist ein Querschnitt durch die Abdicht- 
platte 6 gezeigt. Auf der Unterseite 1 4 sind fluchtend als 
Verlangerung der Langskanale 10 Dichtungsmittel 16 
angeordnet, welche das dichtende Aufpressen der Ab- 
dichtplatte 6 auf die EinfOlloffnungen 21 der Probege- 
fasse 20 erlauben. 

[0052] Die Dichtungsmittel 16 sind typischerweise 
aus schaumstoflartigen Rondellen 39 oder Platten aus- 
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geformt. Diese konnen einfach nach einem Arbeitsgang 
gewechselt warden, was die Kontaminationsgefahr 
uber die Dichtungen eliminiert. Die Rondellen 39 oder 
Platten werden beispielsweise auf einen mit einer Boh- 
rung versehenen Zapfen 38 aufgesetzt, der in die 
Langskanale 10 eingeschraubt ist. Die Rondellen 39 
oder die Platten konnen aus geschaumten Polyathylen 
bestehen. Die Langskanale 10 enden in einer Austritts- 
offnung 34. Das Niveau 35 der Austrittsoffnung liegt 
oberhalb des Niveau 36 des Bodens der Vertiefung 11 . 
Dank der auf diese Weise gebildeten Schikane wird der 
Ruckfluss von Kondansat vermieden. Es ware aber 
auch denkbar, andere Formen von Schikanen, z.B. ei- 
nen vorstehenden Wulst vorzusehen. 
[0053] In Figur 7 ist schematisch die gesamte Vorrich- 
tung 1 , welche aus dem Gehause 29, einem Kondensa- 
tor 17 und einer \tekuumpumpe 4 besteht gezeigt. Die 
Verbindungsplatte 6 ist uber einen Schlauch 7 mit einem 
Kondensator 17 verbunden. In dem Kondensator 17 
wird das verdampfte Losungsmittel kondensiert und in 
einem Auffangkolben gesammelt. Der Kondensator 17 
ist mit einem Anschluss 5 einer Vakuumpumpe 4 ver- 
bunden. 

[0054] Figur 8 zeigt schematisch den Antrieb des 
Racks, der im wesentlichen aus einem Motor 22 be- 
steht, welcher uber einen Riemen einen Exzenter 24 an- 
treibt. Der Exzenter bewegt die Heizplatte 3, auf welche 
das Rack 2 gestellt ist. 

[0055] Der Exzenter 24 ist ausserdem einfach ein- 
stellbar, sodass die Exzentrizitat e und damit der Grad 
der Exzenterbewegung, d.h. die Grosse der erzeugten 
Wirbel einstellbar ist Ebenfalls kann auch ein Aus- 
wuchtgewicht 26 vorgesehen werden. Das Auswucht- 
gewicht 26 kann einstellbar sein, um einen optimalen 
vibrationsarmen Betrieb zu ermbglichen. Einstellbarkeit 
kann zum Beispiel dadurch erzeugt werden, dass der 
Abstand des Auswuchtgewichtes von der Dehachse, z. 
B. uber ein Gewinde, verstellbar ist. 



PatentansprOche 

1 . Vorrichtung (1 ) zum Bearbeiten, insbesondere Ver- 
dampfen von Proben in mit wenigstens einer Ein- 
fulloffnung (21) versehenen Probegefassen (20), 

mit Haltemitteln (2) zum Halten mehrerer Pro- 
begefasse (20), 

mit optionalen Heizmitteln (3) zum Erwarmen 
der in den Probegefassen (20) enthaftenen 
Proben 

und mit Mitteln (4) zum Erzeugen eines Unter- 
ducks, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) 
Verbindungsmittet (6, 7, 8) aufweist, mittels wel- 



chen die Probegefasse (20) einzeln oder in Grup- 
pen gasdicht mit einem Anschluss (5) der Mittel (4) 
zum Erzeugen des Unterdrucks verbindbar und da- 
durch evakuierbar sind. 

5 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Vorrichtung (1) Antriebsmittel 
(22, 23, 24) zum Erzeugen einer Vortex-Bewegung 
aufweist, und dass die Verbindungsmittel (6, 7, 8) 

10 derart ausgebildet sind, dass die Haltemittel (2) und 
die Probegefasse (20) unabhangig von den Mitteln 
(4) zum Erzeugen eines Unterdurcks bewegbar 
sind, dass insbesondere die Verbindungsmittel (6, 
7, 8) flexible Komponente (7) aufweisen. 

15 

3. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsmit- 
tel wenigstens eine Verbindungsplatte (6) aufwei- 
sen, welche auf die Einfulloffnungen (21) der Pro- 

20 begefasse (20) dichtend aufpressbar ist, respektive 
durch das Vakuum angesaugt wird, 
und welche mit Verbindungswegen (10, 11) zum 
Verbinden der Einfulloffnungen (21) mit dem An- 
schluss (5) der Mittel zum Erzeugen eines Unter- 

25 drucks versehen ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Verbindungsplatte (6) Langska- 
nale (10) aufweist, welche sich von der den Probe- 

30 gefassen (20) zuwendbaren Unterseite (14) der 
Verbindungsplatte (6) erstrecken und welche ftuch- 
tend auf die Einfulloffnungen (21 ) aufsetzbar sind. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
35 zeichnet, dass die Langskanale (1 0) sich durch die 

Verbindungsplatte (5) bis an die der Unterseite (14) 
abgewandte Oberseite (13) erstrecken, wobei die 
Oberseite mit wenigstens einer Vertiefung (11) ver- 
sehen ist, welche mit den Langskanalen (10) kom- 
*o muniziert. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zwischen der Austrittsoffnng (34) der 
Langkanale (10) und der Vertiefung (11) Schikanen 

45 gebildet sind, die das RQckfliessen von Kondensat 
in die Probegefasse (20) verhindern, dass insbe- 
sondere dass Niveau der Austrittsoffnung oberhalb 
des Niveau des Bodens der Vertiefung (11) iiegt. 

so 7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Verbindungsplatte (6) eine mit 
der Vertiefung (1 1 ) kommunizierende Anschlussoff- 
nung (9) aufweist, welche mit dem Anschluss (5) 
verbindbar oder verbunden ist. 

ss 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsmit- 
tel eine Abdichtplatte (8) aufweisen, welche zum 
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Abdichten der Vertief ung (1 1 ) auf die Verbindungs- 
platte (6) aufsetzbar ist. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Abdichtplatte (8) beheizbar aus- s 
gebildel ist, und dass die Abdichtplatte (8) aus ei- 
nem transparenten Material, insbesondere aus 
Glas gefertigt ist. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 Oder 9, 10 
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdichtplatte (8) 
und/oder die Verbindungsplatte (6) Ausrichtmittel 
(15) zum Zentrieren und Festhaiten der Verbi- 
nungsplatte (6) bezogen auf die Hattemittel (2) auf- 
weisen. is 

1 1 . Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 1 0, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Haltemittel (2) und/ 
Oder die Verbindungsmittel (6, 7, 8) einer unter- 
schiedlichen Zahl und Grosse der Probegefasse 20 
(20) anpassbar sind, insbesondere austauschbar 
sind. 

12. Verfahren zum Bearbeiten, insbesondere zum Ver- 
dampfen von in mehreren Probegefassen (20) ge- 
haltenen Proben, insbesondere mit einer Vorrich- 
tung (1) nach einem der Anspruche 1 bis 11, 

in welchem Verfahren die Proben in den Probege- 
fassen (20) erhitzt werden und in welchen die Pro- 
begefasse (20) vorzugsweise bewegt werden, da- 30 
durch gekennzeichnet, das die Probegefasse (20) 
einzeln oder in Gruppen mit Mitteln zum Erzeugen 
eines Unterdrucks verbunden und dabei evakuiert 
werden. 
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